5. HAVASIZ BiYOLOJIiK ARITIM PROSESLERI

5.1. Havasiz Aritim Prosesleri Tiirleri

Bu prosesler iki tiirlii olabilir:
1. Asili cogalma (suspended growth)
2. Baglanarak ¢ogalma (attached growth)

5.1.1. Asihi ¢ogalan (suspended growth) havasiz aritim prosesleri

Havasiz aritim proseslerinde, ¢amur karisimindaki organik maddelerin havasiz
(oksijensiz) ortamda biyokimyasal olarak parcalanmasi ve biyogaz (CH4 ve CO; gibi iirlinler)
olusturmasina, “havasiz ¢ilirime ya da pargcalanma” denmektedir. Aritma sirasinda olusan
biyogaz, yaklasik olarak %65-85 metan ve %15-35 karbondioksit karisimindan olusmaktadir.
Camur siirekli ya da ara ara gonderilir ve degisik siirelerde reaktorde alikonur. Siirekli veya ara
ara reaktorden alinan stabilize ¢gamurda organik ve patojen igerigi azalmistir ve artik ¢iirlime
ozelligi kalmamustir.

Havasiz ¢amur cliriitliciiler standart-hizli ve yliksek-hizli olmak iizere iki ana grupta
toplanabilir:

eStandart-hizli olanlarda reaktérde karigma ve 1sitma yoktur. Hidrolik bekletme siiresi

30-60 giin olup hidrolik bekletme siiresi camur yasina esit veya ¢ok yakindir.
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Sekil 5.1. Standart hizli tek kademeli havasiz aritim prosesi
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Yiiksek-hizli havasiz ciiriitme prosesinde (reaktorlerde) ise, karigsma ve 1sitma yapilir.
Hidrolik bekletme siireleri 20 giiniin altinda tutulur. Kuvvetli (derisik) organik atiklarin
anaerobik olarak aritildig1 yliksek hizli reaktorlerde ise, 1 giinden az hidrolik kalma stirelerinde

bile yiiksek verimlerle karbonlu organik madde giderimi saglanabilmektedir.
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Sekil 5.2. Yiiksek hizli havasiz aritim (giiriitme) prosesi

Bu iki prosesin birlesimi olan proseslere ise, iki kademeli proses denir. Ikinci kademenin
amaci cliriimiis camuru ayirmaktir. Ancak ikinci kademede de parcalanma ve gaz {iretimi

gozlenir.
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5.1.2. Baglanarak ¢ogalan (attached growth) havasiz aritim prosesleri

Iki tiir baglanarak ¢ogalma prosesi vardir:
1) Havasiz filtre

2) Sabit yatakli proses (denitrifikasyon i¢in kullanilir)

1) Havasiz filtreler:
Kolon ¢esitli tipte kat1 pargaciklarla doludur; burada organik maddelerin giderimi yapilir.
Anaerobik bakteriler kat1 pargaciklara baglanarak ¢cogalir. Atik su kolona alttan gonderilir.

Ortalama kalma siiresi ¢ok uzundur (~ 100 giin).

2) Sabit yatakh proses

Atik su bir pompa ile kolonun altindan gonderilir. Yatakta kum, komiir ve
mikroorganizma topaklari bulunur ve biyolojik ¢ogalma gerceklesir. Sistemde geri dongii
vardir. Biyokiitle derisimi 15-40 g/L arasinda degisir. Cok fazla bitokiitle oldugundan hidrolik
kalma siiresi kisadir. Ortamda siilfat oldugundan H>S gazi olusur. H2S’si uzaklastirmak i¢in
degisik yontemler uygulanir. Uretilen mikroorganizma miktar1 havali sisteme gore oldukga

azdir. Metan gazinin enerji kaynagi olarak kullanilmasi, bu proseslerin avantajidir.
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